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Реферат:
1. Робота присвячена встановленню закономірностей формування напруженого стану, тертя та зношування
аморфно-кристалічних покриттів в парах тертя. У роботі наведено закономірності формування аморфно-
кристалічних покриттів. Обґрунтовано вибір компонентів та підібрано основні технологічні параметри
формування аморфно-кристалічних покриттів Zr-Al-B. Показано результати дослідження впливу
технологічних параметрів на формування аморфно-кристалічних покриттів та закономірностей зношування
покриттів Zr-Al-B при навантаженні тертям. Показано результати досліджень рівня напруженого стану
аморфно-кристалічних покриттів системи Zr-Al-B. Дано оцінку рівню технологічних залишкових напруг, а
також розподілу залишкових напруг по товщині детонаційного покриття. Проведені атестаційні
випробування, які показали, що запропоновані покриття для поверхневого зміцнення деталей при
порівнянні з матеріалами, які застосовуються при відновлення рухомих складових авіаційної техніки, мають
підвищену зносостійкість в 1,5-2 рази. На підставі проведених досліджень розроблено технологію нанесення
досліджуваних покриттів та рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності деталей, зміцнених
покриттями системи Zr-Al-B

2. The thesis is devoted to establishing the laws of stress state formation, friction and wear of amorphous
crystalline coatings in friction pairs. The regularities of amorphous crystalline coatings formation are presented in
the paper. The choice of components is substantiated and the basic technological parameters of formation of Zr-
Al-B amorphous crystalline coatings are selected. The results of studying the influence of technological
parameters on the formation of amorphous crystalline coatings and patterns of Zr-Al-B coatings wear under
friction loading are shown. The results of studies of the level of stress state of the Zr-Al-B system amorphous
crystalline coatings are shown. The levels of technological residual stresses, as well as the distribution of residual
stresses over the thickness of the detonation coating are estimated. The magnitude and nature of the residual
stress. The certification tests conducted showing that the coatings proposed for surface hardening of parts are 1.5-
2 times more durable as compared with the materials used in restoration of movable components aeronautical
engineering. Based on the conducted research, the technology of depositing the coatings investigated and
recommendations for improving the operational reliability of the parts strengthened by the Zr-Al-B system
coatings were developed.
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